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ＺＯＵＬｉｎｅｒ１，ＹＡＯＳｏｎｇｃｈａｏ
１，ＣＨＥＮＢａｏｘｕｅ２，ＭＡＭＯＲＵＩｓｏ３

（１犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋狅犳犘犺狔狊犻犮狊，犖犪狀犮犺犪狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犖犪狀犮犺犪狀犵３３００３１，犆犺犻狀犪）

（２犛犮犺狅狅犾狅犳犗狆狋犻犮犪犾犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾犪狀犱犆狅犿狆狌狋犲狉犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犛犺犪狀犵犺犪犻犳狅狉犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犛犺犪狀犵犺犪犻２０００９３，犆犺犻狀犪）

（３犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋狅犳犆犺犲犿犻犮犪犾犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犜狅犽狔狅犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犃犵狉犻犮狌犾狋狌狉犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犜狅犽狔狅１８４８５８８，犑犪狆犪狀）

犃犫狊狋狉犪犮狋：Ｔｈｅｆｉｎｉｔｅｅｌｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｗａｓｅｍｐｌｏｙｅｄｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘａｎｄｔｈｅ

ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｆｏｒｓｕｂｍｉｃｒｏｎＡｓ２Ｓ３ｃｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅｇｌａｓｓｒｉｄｇｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｗｉｔｈｒｉｄｇｅｈｅｉｇｈｔｏｆ

８５０ｎｍ，ｒｉｄｇｅｗｉｄｔｈｏｆ８００～２０００ｎｍ，ａｎｄｅｔｃｈｄｅｐｔｈｏｆ２００～６００ｎｍ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｓｏｍｅ

ｃｅｒｔａｉｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｒｉｄｇｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｈａｖｅａｎｏｍａｌｏｕｓｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｆｏｒｔｈｅｑｕａｓｉＴＭ ｍｏｄｅｗｉｔｈｉｎｏｐｔｉｃａｌ

ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｂａｎｄ，ａｎｄｔｈｅｉｒｚｅｒｏｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｔａｋｅｐｌａｃｅｔｈｅｂｌｕｅｓｈｉｆｔｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ

ｏｆｅｔｃｈｄｅｐｔｈｉｎｔｈｅｓａｍｅｒｉｄｇｅｗｉｄｔｈａｎｄｒｉｄｇｅｈｅｉｇｈｔ．Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｚｅｒｏｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｉｎｔｈｅｓｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｗｉｔｈａｎａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｔｈｅＡｓ２Ｓ３ｗａｖｅｇｕｉｄｅｗｉｔｈｒｉｄｇｅｈｅｉｇｈｔｏｆ

８５０ｎｍ，ｒｉｄｇｅｗｉｄｔｈｏｆ１０００ｎｍ，ａｎｄｅｔｃｈｄｅｐｔｈｏｆ３５０ｎｍｐｒｅｓｅｎｔｓｔｗｏｔｈｅｚｅｒｏｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ

ｏｆ１５１０ｎｍａｎｄ１７４６ｎｍ，ａｎｄｔｈｅｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｖａｌｕｅｏｆ－２８．６２ｐｓ
２·ｋｍ－１

ｉｎｔｈｅｑｕａｓｉＴＭ ｍｏｄｅａｔ

１５５０ｎｍ．Ｏｎｔｈｉｓｂａｓｉｓ，ｔｈｅＡｓ２Ｓ３ｃｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅｇｌａｓｓｒｉｄｇｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｗｉｔｈａｎｏｍａｌｏｕｓｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｗａｓ

ｕｓｅｄａｓａｎｏｐｔｉｃａｌｐｈａｓｅｃｏｎｊｕｇａｔｉｏｎｍｅｄｉｕｍ，ａｎｄｔｈｅｎａｐｐｌｉｅｄｉｎ２２０ｋｍｌｏｎｇｄｉｓｔａｎｃｅｆｉｂｒｅｌｉｎｋｗｉｔｈ３×

４０Ｇｂ／ｓｈｉｇｈｂｉｔｒａｔｅｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｄｉｖｉｓｉｏｎｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇｓｙｓｔｅｍｂｙｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓ
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